
浙江省2011年10月高等教育自学考试

互换性与测量技术基础试题

课程代码：10279
一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.相配合的轴中，某一实际孔与某一实际轴装配后得到间隙，则此配合为(　　　)

A.间隙配合
B.过渡配合
C.过盈配合
D.可能是间隙配合，也可能是过渡配合
2.最小实体尺寸与最小极限尺寸(　　　)

A.不相等
B.对孔是相等的
C.对轴是相等的
D.没有关系
3.比较两尺寸精度高低的依据是(　　　)

A.基本偏差
B.公差数值
C.公差等级
D.公差因子的大小
4.某中心平面对基准中心平面的对称度公差为0.1mm，则允许该中心平面对基准中心平面的偏离量为(　　　)

A.0.05mm
B.0.1mm

C.0.2mm
D.0.3mm

5.一般说来，同一要素的形状误差______位置误差。(　　　)

A.大于
B.小于
C.等于
D.大于或小于
6.公差原则是指处理______关系的原则。(　　　)

A.形位公差与尺寸公差
B.形状公差与位置公差
C.尺寸公差与形状公差
D.尺寸公差与位置公差
7.按等使用量块时，是用它的______作为工作尺寸。(　　　)

A.公称尺寸
B.理论尺寸
C.实际中心长度尺寸
D.标称尺寸
8.量具的分度值为(　　　)

A.刻线间距的实际值
B.刻线间距所代表的量值
C.仪器的测量范围
D.示值与真值的代数差
9.孔用工作塞规的通端用来控制孔的(　　　)

A.最大实体尺寸
B.最小实体尺寸
C.作用尺寸
D.实际尺寸
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表示(　　　)

A.用去除材料的方法获得的表面
B.用不去除材料的方法获得的表面
C.用任何方法获得的表面
D.用增加材料的方法获得的表面
11.矩形花键在图样上的标注法为(　　　)

A.键数N×小径d×大径D×键宽B

B.键数N×小径d×键宽B×键高H

C.键数N×键宽B×键高H

D.键数N×大径D×键宽B×键高H

12.平键联接中，键槽的形位公差主要是(　　　)

A.键槽二侧面的平行度
B.键槽的对称度
C.键槽的侧面与底面的垂直度
D.键槽底面与轴的轴线间的平行度
13.普通级滚动轴承的精度是(　　　)

A.0级
B.2级
C.4.5级
D.6级
14.国家标准规定了两种圆锥公差的给出方法(　　　)

A.圆锥形状公差和圆锥角，圆锥角公差与给定截面圆锥直径公差
B.圆锥角（或锥度）和直径公差，圆锥形状公差和圆锥角
C.圆锥角（或锥度）和给定截面直径，给定截面圆锥直径公差和圆锥角公差
D.圆锥角（或锥度）和直径公差、给定截面直径圆锥公差和圆锥角公差
15.影响齿轮传动平稳性的主要误差是(　　　)

A.基节偏差和齿形误差
B.齿向误差
C.齿距偏差
D.运动偏心
二、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.互换性的种类按其程度可分为______和______两类。
2.光滑极限量规的制造公差T和位置要素Z的大小与被测工件的______和______有关。
3.零部件加工表面的几何形状误差通常分为形状误差、______和______。
4.滚动轴承内圈与轴颈的配合采用基______制，外圈与外壳孔的配合采用基______制。
5.齿轮径向跳动主要由______引起的，可用______仪来测量。
三、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）
1.选用公差与配合主要解决哪三方面的问题？这三者总的选择原则是什么？
2.在什么场合下用光滑极限量规来检验工件的孔或轴？用光滑极限量规的通规和止规可分别控制工件的什么尺寸？
3.评定表面粗糙度高度特性参数和附加特性参数有哪些？
4.螺纹的测量方法分为哪两类测量？如何测量？
5.一般对齿轮及其传动有哪几方面的要求？并分别解释之。
四、改错题（本大题10分）
将图中错误的形位公差标注方法改正过来（不允许改变形位公差项目）。
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五、判别题（本大题10分）
如图所示，若某一零件实测的外径为Φ149.95，其轴线的直线度误差为Φ0.03mm，试判断此零件是否合格，并说明理由。
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六、计算题（本大题10分）
查表确定Φ25H7/p6孔、轴极限偏差及配合间隙或过盈，并绘出其尺寸公差带图。
	基本尺寸
	标准公差/μm
	基本偏差/μm

	
	IT6
	IT7
	p

	＞18～30
	13
	21
	+22
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